
가장 큰 시간 낭비 요인 귀하의 ICP-OES를 업그레이드하고 시간 낭비를 방지하세요 
기존의 Agilent 또는 Varian ICP-OES를 새로운 Agilent 5800 또는 5900 ICP-OES로 
업그레이드하기 원하신다면, 이번 기간 한정 업그레이드 혜택을 이용해 보세요.  
현지 애질런트 사무실/담당자에게 연락해 혜택을 받으실 수 있습니다. 

왜 Agilent 5800 또는 5900 기기로 업그레이드해야 할까요?
Agilent 5800 및 5900 기기에는 문제 해결을 자동화하고, 유지보수를 선제적으로 
수행하며, 결과에 영향을 미칠 수 있는 문제를 식별할 수 있는 스마트 알고리즘 및 
진단 기능이 적용되어 있습니다. 

또한 이 기기는 오래된 ICP-OES 기기의 많은 문제 또는 방해 요소를 극복한 설계를 
갖추고 있습니다. 
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Agilent 5800 및 5900 ICP-OES 분광기

기간 한정 업그레이드 혜택

온라인 설문조사에 따르면 실험실에서 평균적으로 
15%의 시료를 두 번 이상 측정하고 있는 것으로 
나타났습니다. 

기기 서비스 데이터를 분석해 보면 서비스 
요청에서 제기된 문제의 최대 30%는 실험실 직원 
스스로 해결할 수 있었던 것으로 밝혀졌습니다. 
올바른 정보와 안내만 제공된다면 해결이 가능한 
문제들이었습니다. Agilent 5800과 5900은 이 두 
가지 문제를 모두 해결하도록 설계되었습니다.



기존 ICP-OES 기기의 흔한 문제점 Agilent 5800 또는 5900의 장점

막히거나 누출되는 nebulizer는 측정 실패, 시료 재측정 필요,  
불필요한 서비스 요청 등을 야기할 수 있습니다

새로운 기기는 nebulizer 문제를 해결하고 문제 해결을 위한 단계별 
안내를 제공합니다

플라즈마 점화 실패 새로운 기기는 플라스마 실패를 감지하고 문제 해결을 위한 단계별 
안내를 제공합니다

수평형 토치는 지속적인 세척과 잦은 교체를 필요로 합니다.  
용액 흐름 없이 토치를 작동시키면 토치의 조기 실패가 발생할  
수 있습니다

수직형 토치는 더 적은 횟수의 세척 및 교체로도 고 매트릭스 시료를 
처리할 수 있습니다. 수직형 토치는 용액 흐름 없이도 작동 가능합니다

멀티피스 토치는 재설치 과정에서 정렬이 복잡합니다 플러그 앤 플레이(plug-and-play) 토치는 설치 시 자동으로 
정렬됩니다. 가스 연결 역시 자동으로 진행되므로 토치 세척과 교체가 
빠르게 가능하며 재현성 높은 성능을 얻을 수 있습니다

플라스마의 단일 고정 뷰는 간섭 감소 성능을 저하시킵니다.  
일부 원소에 대해 감도가 낮고 선형 측정 범위가 낮을 수 있으므로,  
고농도 시료는 희석해야 합니다

5800 및 5900 기기는 여러 구성으로 이용 가능합니다.

 – 5800 Radial Viewㅡ고속, 고성능 Radial ICP-OES를 필요로 하는 
실험실에 적합

 – 5800 Vertical Dual View―동일 분석법에서 axial과 radial 
plasma view 간 전환 가능, 일부 원소는 axial view에서 측정되고 
그 외의 원소는 radial에서 측정

 – 5900 Synchronous Vertical Dual view―모든 시료의 모든 
원소를 axial 및 radial view 모두에서 동시에 측정 가능

Dual View ICP-OES는 시료 복잡성과 상관없이 최고의 유연성을 
제공하여, 간섭 현상으로부터 자유로운 고감도의 뛰어난 선형 측정 
범위를 성취하도록 합니다. Dual View는 또한 이온화 억제제가 
불필요함을 의미합니다. Radial View는 나트륨, 칼륨, 칼슘을 포함한 
주요 원소의 간섭 없는 측정에 유용합니다

많은 벤치 공간을 차지하는 기기 두 기기 모두 기존의 700 시리즈 또는 Varian Vista와 같은 기기에 
비해 절반의 크기를 가지고 있습니다

완전히 모르는 원소로 구성된 시료를 받게 되면 검교정 범위를 알기 
힘들어, 각 원소에 대해 다른 원소의 간섭 현상 방지에 사용할 파장을 
생성하기 어렵습니다

IntelliQuant 소프트웨어의 기능:

 – 시료 내 70개의 원소를 식별하고 각 원소의 상대적 농도를 알아냄
 – 스펙트럼 간섭을 식별하고 사용 가능한 최고의 분석 파장 권장
 – 잘못된 산 첨가 또는 산 미첨가와 같은 시료 전처리의 실수 식별

유지보수와 세척은 얼마나 많은 시료가 분석되었는지, 어떤 종류의 
시료가 분석되었는지 보다는 경과 시간을 기준으로 수행됩니다

스마트 기기 상태 추적은 유지보수가 필요할 때 분석자에게 알림을 
제공하는 센서와 카운터를 사용합니다. 카운터는 측정된 시료 수를 
모니터링하고 일반적으로 분석하는 시료 유형에 맞게 조정할 수 
있으므로 기기 성능을 유지하는 데 적합한 유지보수 일정을 맞출 수 
있습니다

휘발성 시료는 주입 시 주의를 기울이지 않으면 플라스마 불안정성을 
야기하고 잠재적으로 플라스마 소실이 발생할 수 있습니다

5800 및 5900 ICP-OES는 다양한 매트릭스의 시료 측정에 의해 
변동되는 플라스마 조건에 따라 빠르게 조정되는 고체상 RF 시스템을 
갖추고 있습니다. 기기는 메탄올과 같은 휘발성 유기물부터 30% NaCl
를 함유한 염수 시료에 이르기까지 광범위한 시료 유형을 처리할 수 
있습니다 

RF 출력 튜브가 교체되어야 합니다 RF 출력 튜브 교체가 필요하지 않습니다. 고체상 RF 시스템에는 
유지보수가 불필요합니다



Agilent 5800은 700 시리즈 기기 벤치 공간의 절반만을 차지합니다.

700 시리즈 ICP-OES를 새로운 Agilent 5800 또는  
5900으로 업그레이드할 때인가요?
700 시리즈 기기와 5800/5900 비교

5800 및 5900 ICP-OES의 특징:

 – 가스 소모 33% 절약

 – 전력 소비 50% 절약

 – 배기 배출 요구 50% 감소

 – 서비스 요청 30% 감소

 – 소모품 비용 절약

 – 벤치 공간 요구 50% 감소

예산이 걱정되세요? 애질런트를 통해 빠르고 유연하게  
재정 문제를 처리하세요
애질런트가 제공하는 다양한 구매 옵션:

 – 사용 리스(사용료 지불)

 – 캐피털 리스(지불 후 소유)

 – 인증 중고 기기, 공장 표준으로 리퍼비시

 – 단기 대여 및 구독

*700 시리즈 기기에 비해 5800 또는 5900 ICP-OES에서 절약되는 운영 비용은  
4.5년이 지난 시기부터 이익으로 돌아옵니다. 이 비용 비교에 포함된 사항: 5800 VDV 
ICP-OES의 기기 구입, 감가상각, 운영 및 서비스 비용 vs. 720 ICP-OES의 운영 및 
서비스 비용

지금 바로 업그레이드를 통해 절약  
효과를 누려보세요. 

사용을 통한 절약으로 새 기기의  
손익분기점에 도달하는 시간:

4.5 년*

https://www.agilent.com/cs/library/flyers/public/flyer-led-refurbished-finance-purchasing-5994-0352en-us-agilent.pdf


자세한 정보는  
www.agilent.com/chem/icp-oes 를  
참조하세요.

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
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